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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	真空等离子体清洗机

	该真空等离子体清洗机放置于洁净室中，用于光刻掩模与半导体衬底的材料表面有机物清洗、活化改性，需要其性能稳定、操作便捷。要求交付的产品为一套可实现对真空腔体内样品进行气态等离子清洗的系统，包含配置无油干式真空泵和耐蚀金属真空腔体的真空系统、射频等离子发生器、2路供气接口以及完整的控制系统，其中控制系统应涵盖基于人机交互技术实现参数控制的所需软硬件、电源适配器与其他必备配件。
由于对仪器安全和工作效果有较高需求，因此必须明确：
1、仪器腔体工作极限真空度小于10Pa，腔体材质应为不锈钢或耐蚀铝合金，同时配置有观察窗以便实时观察腔内状态；
2、射频等离子发生器工作频率应为13.56mHz，功率持续可调范围至少包括0-300W；
3、工作气体流量控制应使用质量流量控制器（MFC）以保证流量控制稳定性与精准度，流量控制可调范围至少包含0-300sccm；
4、仪器可支持氧气、氩气、氮气等常用去光刻胶工艺气体工作；
5、仪器配置真空泵应为无油干式涡旋泵，杜绝油气通过真空管道污染样品；
6、设备应具备过载保护、短路保护等完善的安全防护功能。
详细的仪器技术参数与配置要求列在下方表1中。
表1真空等离子体清洗机技术参数与配置要求
	参数名称
	指标

	仪器总尺寸
	不超过700mm（长）x 700mm（宽）x 600mm（高）

	工作腔体形状
	立方体

	工作腔体材质
	不锈钢或耐蚀铝合金

	工作腔体容积
	不小于6L

	等离子体发生器工作频率
	13.56mHz

	等离子体发生器电源功率可调范围
	不小于0-300W

	工作极限真空度
	不超过10Pa

	气路流量控制
	2路质量流量控制器（MFC）

	气体流量调节范围
	不小于0-300sccm

	可支持工作气体
	必须包含氧气、氩气、氮气

	腔体内工作温度
	不超过60℃

	真空泵配置
	无油干式涡旋泵

	仪器电源适配器
	支持220V供电电压
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	商务条款
	交货期：合同签订后45天内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：1.国产设备：（1）合同签订后，支付合同总价的50%；（2）货到指定地点并且验收合格后，支付合同总价的50%。
2.进口设备：（1）凭发货运单以TT方式支付合同金额的90%；（2）现场验收合格后支付合同总金额10%的尾款。
验收指标及验收要求：
	参数名称
	指标

	工作腔体材质
	不锈钢或耐蚀铝合金

	工作腔体容积
	不小于6L

	等离子体发生器工作频率
	13.56mHz

	等离子体发生器电源功率可调范围
	不小于0-300W

	工作极限真空度
	不超过10Pa

	气路流量控制
	2路质量流量控制器（MFC）

	气体流量调节范围
	不小于0-300sccm

	可支持工作气体
	必须包含氧气、氩气、氮气

	腔体内工作温度
	不超过60℃

	真空泵配置
	无油干式涡旋泵


保修及售后服务：
1.保修期：12个月（保修期自设备验收合格之日起计算）；
2.保修期内，因设备自身质量问题导致的故障，供应商应免费维修或更换零部件；
3.仪器到货后，供应商应派工程师免费上门安装，提供调试服务及操作培训；
4.供应商应提供终身技术支持服务，设备故障时应在48小时内响应并提供解决方案。
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